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Technické specifikace pro mikroskop

Ptistroj tohoto typu je nutny pro zakladni mikrobiologické metody — kvantifikaci mikroorganismf,
rozliseni skupin mikroorganismu na zadkladé morfologie, barveni ¢i fluorescence a kontrolu
vyzkumného biologického materialu.

Mikroskop musi byt jednoduchy a snadno poutzitelny s ergonomickym ovlddanim, s ohledem na
vyuziti pro stacionarni a pfipadné mobilni laboratof odolny s robustni konstrukci omezujici vibrace,
snadno Cistitelnym povrchem, dale musi nabizet vysokou kvalitu a pfesnost v dlouhodobém hledisku
v€etné vyuZiti v teplém a vihkém prostfedi a mit kvalitni optiku pro pozorovani pfi velkych zvétsenich
v temném poli.

Mezi zakladni parametry pfistroje patfi:

e Biologicky mikroskop pro pozorovani v prochazejicim svétle s vybavenim pro pozorovani
v temném poli s moZnosti budouciho doplnéné/technického zhodnoceni pro dalsi techniky
zejména epifluorescenéni mikroskopii nebo sledovani s fazovym kontrastem,

e Ergonomiky rozmisténé snadno pristupné regulacni prvky ovladatelné v ochrannych
rukavicich (jednorazové nitrilové),

e Konstrukce téla zakladny z jednoho kusu s vySkovym posunem stolku v téle a stabilni
zakladnou zabezpecujici odolnost proti vibracim pro stabilni obraz,

e Provedeni povrchl a vnitfnich ¢asti mikroskopu omezujici rist plisni,

e Stlacitelny stolek pro navrat do zaostfené polohy pro snadnou vyménu preparat( a urychleni
prace,

e Omezeni pohybu stolku pro vylouceni rizika mechanického poskozeni preparatu kontaktem s
objektivem,

e Odnimatelny drzak pro dva preparaty pro rychlé ndhledové sledovani vice vzorka,

e Trinokuldrni hlava s tubusem pro nasazeni fotoaparatu a délenim svétla mezi
okulary/fotoaparat,

e Osvétleni zdrojem LED s intenzitou dostatecnou pro sledovani v temném poli s min. 100x
imerznim objektivem,

e Opticka soustava s objektivy se zvétSenim 10x a 40x korigovanymi na nekonecno, typu PLAN
ACHROMAT nebo lepsi, s potlacenim aberaci, zkresleni a Cistym obrazem pfi libovolném
zvétseni,

e 100x imerzni objektiv s pozorovanim v temném poli (s Irisovou clonou),

e Okular 10x s dioptrickou korekci a §ifi zorného pole min. 20 mm,

e Kondenzor s clonou N.A. s rozsahem alespon do 1,43 a expanzni ¢co¢kou pro moznost
sledovani v temném poli do zvétseni 100x,

e Pevny pfepravni obal na mikroskop.
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